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摘要(译)

本发明涉及OLED显示器中面板及制造方法，OLED面板包括设置于基板
上的阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层和阴极，所
述阳极向所述空穴注入层输送空穴，所述空穴穿过所述空穴注入层进入
所述空穴传输层，所述阴极向所述电子传输层发送电子，所述电子穿过
所述电子传输层，进入所述发光层，在所述发光层内设有磁性粒子，所
述磁性粒子在所述空穴传输层和所述发光层相交的阻拦层上产生磁场，
改变未能正常进入所述阻拦层而发生回弹的电子和空穴运动轨迹，使其
再次向所述阻拦层运动以寻求结合，从而提高所述OLED组件的内量子效
率。
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